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Anwendungen - Anlagen - Technologien

Bipolarplatte mit Schichten aus Ti als Korrosionsschutz und C als Kontaktschicht

Anwendungsbeispiele

Vakuum-basierte,

meist plasmagestutzte
PVD/CVD Technologien
flr Beschichtungen in
Brennstoffzellen und
daruber hinaus

= Dunnschichtelektrolyte fiir SOFC-Brennstoffzellen und Hochtemperaturelektrolyse (HTE)
= Diffusionsbarrieren fir Festoxidbrennstoffzellen (z.B. dotiertes CeO)

= Schutzschichten fir PEM-Stacks

= Verformbare Schutzschichten fir PEM BPP durch Rolle-zu-Rolle (R2R)

= Hochreine Nanopartikelsynthese fiir PEM-Brennstoffzellenanwendungen
Einstellbare Benetzung auf PVD-beschichteten Oberflachen
Thermische/umwelttechnische Barriereschichten fir H,-Turbinenkomponenten

Oberflachenbehandlung
mittels Elektronenstrahl

= Dichtungen fir Brennstoffzellen aus energetisch hartbaren Polymeren
Verbesserung der thermischen Bestandigkeit von Polymeren

Elektronenstrahl-
unterstltzte plasma-
chemische Synthese

= Plasma-chemische Synthese von Energiespeichern und griinen Rohstoffen
= Mobiler Teststand fur elektronenstrahlbasierte Umwelttechnologien TABEA

Weitere relevante
Technologiefelder

= Aktive Sensormaterialien

Fotomikrobiologische H,-Produktion
Reinigungsherausforderungen entlang der gesamten Produktionskette von
H,-Anwendungen

Kontakt

Dr. Burkhard Zimmermann
Telefon +49 351 2586-386
burkhard.zimmermann@fep.fraunhofer.de
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Unser Angebot

= Machbarkeitsstudien
®  Prozessevaluierung und Skalierung
= Entwicklung und Realisierung kundenangepasster technologischer
Schlisselkomponenten rund um Elektronenstrahl- und Plasmatechnologien
m Forschung und Entwicklung im Kundenauftrag oder als Projektpartner bis

in den PilotmaBstab

Druckprodukt

Klimabeitrag

ClimatePartner.com/11151-2401-1479
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